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FOCYAAPCTBEHHBLHW CTAHAAPT COW3A CCP

TOCYAAPCTBEHHAS! CUCTEMA OBECNEYHEHNS
EQMHCTBA USMEPEHMM

MamepeHme TONWMHHDLI NOKPLITHIA rOCT

TEPMMHbI M OTPERENEHMS 8.362-79

Coating thickness measurement
tertus and  Prrmfro s

NMocranoBnenuem locypapcrBenHoro womurera CCCP no crangapram 19 cenrsbps
1979 r. Ne 3607 cpok BBeaeHMA YCTAHOBNEH

¢ 01.07.1980 r.

CraupapTr ycraHaBjuBaer IpuMeniseMble B HayKe, TehHHUKE M I[Ipo
H3BOACTBE TEPMHHBI H OTpejie1eHla OCRUBHBIX TMOHSTHH B 06.1aCTi H3-
t€PEeHIA TOJIHHLI [TOYKPLITHH

TepMHHBL, ye1alhoBAeHHDble HACTOSALUIM CTAHAAPTOM, 00513aTCJAbLHIN
AJS [PHMEHEeHUs1 B JORYMEHTAUUH BCEX BHAOB, HAYYHO-TEXHHUECKO,
yueOHOH U CIIPABOYHOH JHTEepaType

/g KaXAa0oro NOHATHSA YCTAHOBJEH OAHH CTAHAAPTH30BAIIHBIH Tep-
MHH. llpuMeHeHHe TCPMHHOB-CHHOHHMOB CTAHZAPTU3O0BAHHOI'O TE€PMH-
Ha 3anpewaercs Hegonyciumble K NPHMEHEHHIO TEPMHHBLI-CHHOHHMLI
NPUBCJAEHH B CTaHAApTE B KayecTBe CHPABOUHLIX B 00031auenn «Han»

d'CTaHOBACHHLIE OLPEACAEHHSA MO0, NPH HeOOXOAUMOCTH, H3ME-
HATh 110 (QOpPMeE H3JIO2KEHHS, He NONYCKas HapylueHHUs TpaHHL NOHSTHH

B cayyasax, korga HeoO\OAlIMble H AOCTATOUHbIE NIPH3HAKH HONSITHS
cojepxarca B OVYKBaJbHOM 3HAYEHHUH TepMHUHA, onpelelseHHe He [IDH-
BEIEHO, ¥, COOTBETCTREHNO, B rpade «0upenenedue» nocraBied [1po-
YepK

B crangapte B KayecTBe CNPABOUYHBLIX MPHUBEAEHBI HHOCTPAHHbIE 3K-
BHBAJIEHThl CTAHZAPTH30BAHHBIX TEPMHHOB Ha HeMeukoM (D), aurgamii-
ckoM (E) » dpannysckom a3nikax (F).

B cragpapre npusefeHH ajdaBUTHLIE YKa3aTesNH COLEpKAVIHXCH
B HEM TEPMHHOB Ha PYCCKOM si3bIKE M HUX HHOCTPAHHBIX 3KBHBAJEHTOL

K craszapry AaHO CHpaBOYHOe NPHJOXKEHHe, COoAepIKalllee TepMH-
Hbl, IIpHIMeHsieMblie NPH H3MEPEHHMH IIOBEPXHOCTHOH NMJIOTHOCTH NOKPHI-
THA.

CranfapTu3oBaHHble TePMHHH HaOpaHH NOAYXKHPHLIM HIpHGTOM,
HeLONMyCTHMbEIe CHROHHMbI — KYPCHBOM.

Hagaume oPuynancioe lepenevatia socnpeujens

© WMsparenscrso cranpaprtos, 1979



Crp. 2 TOCT 8.362—79

TepMHH

OnpepencéHue

1. OcHOBaHUE

Hnn. [Todaomcka
D. Grundlage
E. Basis

F. Base

~ Pabouas DOBEpXHOCTL OCHO-

BAHUA
D. Arbeitsoberfldchen

der Grundlage
E. Basis operating surface

F. Surface travaillante
de base

~ MarnuTHoe OCHOBaHHE

D. Magnetische Grundlage
E. Magnetic basis
F. Base magnetique

~ HemaruutHoe OCHOBAHHE

D. Unmagnetische Grundlage
E. Dismagnetic basis
F. Amagnetique base

. Toxonpopopsalee HEMarHUTHOE

OCHOBAHHE
D. Unmagnetische strom-

fithrende Grundlage
E. Dismagnetic  conducting

basis
F. Amagnétique  conducteur

base

_ Heroxonposoasilee HEMArHUT-

HOe OCHOBAaHHE
D. Unmagnetische unstroms-

fithrende Grundlage

E. Dismagnetic nonconduc-
ting basis

F. Amagnétique nonconduc-
teur base

7. MariuTHoe NOKpbITHE

D. Magnetischer Uberzug

E. Magnetic coating
F. Revétement magnetique

8 HemarHuTHOE IOKPLITHE

D. Unmagnetische Uberzug

E. Dismagnetic coating
F. Amagneétique revétement

Oﬁ'beKTL HAXOASIIIHHACSH NOJA NMOKPBITHEM HJIH
CAyKaWHMA A5 NOJYYEHHS Ha HeM HOKDBITHA

IToBepXHOCTL OCHOBaHHUSA, MOATOTOBJEHHASA
IJS1 TOJIYYeHHS] TIOKPBLITHSA

OEHOBHHHE, obsagamliee MATHHKTHBIMH
CBOHCTBAMH

[TokpeiTHe, 06sanaioliee MATHHTHEIMH CBOH-
CTBaMH
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TepMHH

OnpeneneHue

Q. Tokonposoasiiiee HeMarHHTHO®

1Q.

1.

_— e e —

NOKpbiTHE

D. Unmagnetischer  stromdi-
ulirender Uberzug

E. Dismagnetic  conducting
coating

F. Amagnétique  conducteur
revétement

Hetoxalporoaguice HeMarHuT-

HOE NOKPbITHE

D. Unmagnetischer unstrom-
fiihrender Uberzug

E. Dismagnetic nonconduc-
ting coating

F. Amagnétique nonconduc-
teur revétement

BHCIHHAN CJAOH NOKPHITHA

D. Aussenschicht des Uber-
ZUgs

E. Coating external layer

F. Couche exterieure de re-
vétement

12. Noncaon

13.

14.

D Unterschichit

E Underlayer

F. Couche antérieure de re-
vétement

UcTHHHAS TOJUIMHA NMOKPLITUSA

D. Reale Uberzugsdicke

E. Real coating thickness

FF Epaisseur réel de revete-
ment

Kpaesoli addekt H3MepeHHSH

TOJNUIHHBI MOKPBLITHS

D. Locale Elieki der Maess-
iiberzugsdicke

E. Edge effect on coating
thickness measurement

F. Effet de bout de mesurage
d'épaisseur de revétement

L
L
|
1
|
1

[To TOCT 9.008—73

Mo TOCT 9008—73

Kparya#iiee pacCTOAHHE MeXAy HOBepX-
HOCTBIO NOKPLITHA B 3aJaHHON TOYKe U TIO-
BEPXHOCTHIO OCHOBAHHSA

AsaeHne HCKaxKeHHda HHDOPMATHUBHOrO Ia-
paMeTpa BXOAHOTO CUI'HA/Ja HA KPasiX MOKPHI-
TOro yu4acTKa WM HA YYacTKaX W3MEHEHUd
GopMBI TOBEPXHOCTH

CPEfICTBA U3MEPEHMUNA

15. ToamuHoMep NOKPLITHH

D. Dickenmesser des Uber-
zuge
E. Coating thickness mefer

F, Jauge d'épaisseur de re-

vétement

CpeacTBO H3MepeHHH TOJIUIHHE TOKPBHITHA
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TepMHH

pa—y

Onpenenenne

nllle
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16.

17.

13

19

20,

Mepa TONHUHBI NOKPLITUR

D. Massverkérperung
Dicke des Uberzugs

E. Coating thickness measu-
re

I'. Mesure d’épaisseur de re-
vétemoent

der

Hatypsaa mepa TOAIHHLI NO-

KPbITHS

D. Naturmassverkdrperungs-
diche des Uberzugs

E. Natural coating thickness
measure

F. Mesure nafure d'épaisseur
de revétement

JKBMBANEHTHAS Mepa TOJULH -

Hbi MOKPLITHS

D. Mass-Aquivalent der Di-
cke des Uberzugs

E. Equivalent coating {hick-
ness measure

FF. Mesure équivalent
d’épaisseur de revéiement

AMuratop TOMUIHHEI

THS

D. Nachbildner der Dicke des
Uberzugs

E. Coating thickness imitator

F. Simulateur d’épaisseur de
revétement

Pa6oyas naowmaap mMepol TOJ-

ILHHBI NMOKPBITHS

D. Arbeitsoberfldche der
Massverkorperungsdicke
des Uberzugs

E. Operating ares of coating
thickness measure

F. Surface travaillante de
mesure d’épaisseur de re-
vétement

MOKpPb!-~

- e

CpeAcTBO H3MEpEeHHH IJIST BOCIPOU3BEAEHHS
TOJIIHHK MOKDPHITHA 33JaHHOro pasmepa

Mepa ToMUIHHBL TOKPBLITHS, NPEACTaBJSAIO-
masi coboii couetTaHile IOKPHITHA H OCHOBA-
HHS, H3NOTOBJEHHEIX M3 MaTepHaAJ0B, AJs KO-
TOPHIX NPeAHA3HAYEH KOHKPETHLIX TOJIIHHO-
MCP TOKPHITHH

Mepa TOJALUHLL TNOKPLITHA, obecneyuBaro-
las BOCHPOH3BenenHe TpefyeMoro pasMepa
TOJILLMHEL NOKPLITUS AJA ONpelesIeHHbIX TPYNI
MaTepHa 0B OCHOBAHHH H NMOKPLITHH.

[Ipumevanne Mepa TomuUHE MeJHOIO
MOKPBLITHSI HA CTand HIpHMeHseTcs AJa9 Ha-
CTPOHKH TOJIIHHOMEPOB IOKPBITHH, INpeiHa3-
HaueHHBIX JJs H3MepeHHs TOMM{HHLI HeMar-
HHTHEIX 9JeKTPONPOBOAAWINX IOKPHITHH Ha
(eppoMarHUTHHIX OCHOBAHHAX

Cpenctrso Anasi BBOJAA B TOJUIHHOMEP IOK-
PBITHH CHTHAJ0B, HACHTHYHBIX NOJYy4YaeMbIM
OT €ro NEepPBHUYHOTO H3MepHTeJbHOro npeobpa-
3oBaTesil MNPH 384aHHOH TOJIUHHE TIOKPBITHA

Y4yacToX NOBEPXHOCTH MepH TOJIMHHBL IO-
KPBITHSI, Ha KOTOPOM HODMHpYVeTcs 3HadeHHe
TOJIIHUHLL TOKPHITHA
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ANMDABUTHBIA YKA3ATEND TEPMMHOB HA PYCCKOM A3bIKE

HMutaTop TOAIMHHLI NOKPLITHSA
Mepa TONMHHL NOXKPHLITHSA

19
16

Mepa ToNHHBI NOKPLITHA HATypHas 17

Mepa TOMWHHLI TOKPLITHSI 9KBHBA-
JACHTHAA

OcHoBauue

OCHOBaHHE MarHHTHOE

OcHOBaHHe HEMArHuTHOE

OcHOBaHHe HEMAarMHTHOe HETOKO-
NnpoBoJsilee

QOcHOBaHUE HEMarHHTHOEe TOKONPO-
BoASIIEe

Ilaomwazs Mepbl TONMHL MOKPbI~
THH palouas

AN ABUTHBIA YKABATEND

Arbeitsoberilichender Grundlage

Arbeitsoberildache der Massverkde-
perungsdicke des Uberzugs

Aussenschicht des Uberzugs
Dickenmesser des Uberzugs
Grundlage

Locale Effekt der Messiiberzugs-
dicke

Magnetische Grundlage
Magnetischer Uberzug

Mass-Aquivalent der Dicke Uber-
zugs

Massverkorperung der Dicke des
Uberzugs

Nachbitdner der Dicks des Uber-
ZHES

18

o N X e 0D e

20

[loBepxHOCTHL OCHOBaHHA pabouas 2

fTodroxcka l
[Toacnoi 12
[IOKpbiTHE MArHHTHOE 7
[foxpbiTHe HeMArBMTHOE 8
[lokpbiTHe HEMArHWTHOC HETOKO-
npoBoAsiiee 10
[TokpbITHE HEMArHUTHOE TOKONPO-
BOJAAULEE 9
Choil nokppITNg BHELIHUMH 11
ToAWMHA NOKPHITHA HCTHHHAA 13
TOJMHUHOMED NOKPBITHI] 15
JdPpdeKT HN3IMEepPEHHK TOAUIUHBI HO-
KPHITHA KpaeBoft 14

SKBUBANIEHTOB HA HEMEUKOM A3bLIKE

2

20
11
15

1

14
3
7

18

16

{9

NaturmassverkOrperungsdiche des

Uberzugs 17
Reale Uberzugsdicke 13
Unmagnetische Grundlage 4
Unmagnetische strémfiiihrende

Grundlage 5
Unmagnetischer  strémfiihrender

Uberzug 9
Unmagnetnsche Uberzug 8
Unmagneiische unstromiiihrende

Grundlage 6
Unmagnetischer unst{rémiithrender

Uberzug 10
Unierschicht 12

ANDABUTHBIA YKASATEJND IKBUMBANEHTOB HA AHTIIMACKOM A3LIKE

Basis

Basis operating surface
Coating external laycl

Coating thickness imitator
Coating thickness measure
Coating thickness meter
Dismagnetic basis

Dismagnetic coating
Dismagnetic conducting basis
Dismagnetic conducting coating
Dismagnetic nonconducting basis

)
2
11
19
16
15

o O O OO

Dismagnetic nonconducting coating 10
Equivalent coating thickness meca-

sure 18
Edge efiect on coating thickness

measturement 14
Magnetic basis 3
Magnetic coating 7

Natural coating thickness measure 17
Operating ares of coating thick-

ness meastre 20
Real coating thickness 13
Underlayer 12
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AJNIDABAUTHBIA YKASATENDL DHBUBAIEHTOB HA DPAHLLY3CKOM HA3bIKE

Amagnetique conducteur base 5 Jauge d’épaisseur de revétement 15
Amagnétique conducteur revetement 9 Mesure d’épaisseur de revetement 16
Amagnétique nonconducteur basz 6 Mesure équivalent d'épaisseur de
Amagnétique nonconducteur revé- revétement 18
tement 10 Mesure nature d’épaisseur de re-
Amagnétique revetement 8 vétement 17
Base l Revéfement magnétique 7
Base amagnetique 4 Simulateur d’¢paisseur de reve-
Base magnétique 3 tement 19
Couche antérieure de revétement 2 Surface travaillante de base 2
Couche exterieure de revéiement 11 Surface travaillante de mesure
Eifet de bout de mesurage d’épai- d’épaisseur de revétement 20
sseur de devétement 14
Epaisseur reel de revétement 13
INPHJIQO)KEHHE
Cnpagouroe

TEPMHHDI, MTPUMEHAEMBIE NMPU U3MEPEHMK NOBEPXHOCTHOMU
NNOTHOCTHM NOKPLITUS

TepMHH Olpenenenue
1. Mepa mnOBEpPXHOCTHOH NJOTHO- CpencTBO M3MepeHHUs, NpejHa3HaUeHHOE A

CTH NMOKPBITHSI BOCIPOU3BEAeHUS TIOBEPXHOCTHOH IIJIOTHOCTH
D, Massverkérperung der | MOKPHITHR 3ajJaHHOTC pa3Mepa

Flachdichtigkeit des Uber-

ZUgs
E. Coating surface density

measure

F. Mesure de densite super-
ficielle de revétement

2. Umurarop NOBEPXHOCTHOMH CpeacTBO H3MepeHHs AJd BBOA& B TOJIILH-
NIOTHOCTH NOKPbITHSA HOMep MOKPBITHH CHUrHAJ0B, MAEHTUYHHIX TIO-
D. Nachbildner der Fliachdich- | ayyaembiM OT ero NepBHYHOIO U3MEPHTEJILHOIO

tigkeit des Uberzugs npeobpa3oBartesia NPH 3aJaHHOH INIOBEPXHOCT-
E. Coating surface density | HOH NAOTHOCTH MOKPLITHSA
imitator

F. Simulateur de density su-
perficielle de revétement



